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COMPENDIO DE LA DESCRIPCION '

Se proveen un aparato pafa revelado y uﬁa mé
quina reproductora que utiliza el aparato de revelado para
revelar imégenes sobre una superficie para formacién de imd|
genes que se mueve, El aparato incluye por lo mers ﬁn ele~
mento para revelado. Este elemento se extiende a través de
la superficie pera formacién de imégenes pars definir un ip
terespaciamiento de una anchura dada. Se provee un disposi~
tivo para mantener una anchura de interespaciamiento sus-
tancialmente uniforme, el que incluye un elemento para so-
porter al elemento de revelado pare movimieﬁto'en vaivén de|
la superficie a partir dg la superficie formadora de imége-
nes, y tampién para movimiento inclinado eon réspecto a la
misma superficie pararformaci6n de imégenes.

| ANTEGEDENTES DE IA INVENCION

Esta invenci6n se refiere a un aparato para
revelado y particularmente se refiere &8 un aparato pere re-
velado, de escobilla megnética, y a una méquina reproducto
ra electrostatogrifica que incorpora el aparato para reve-
ladd.

Se ha utilizado el revelado por medio de es-
cobille magnética, ampliamente, en una variedad de méquinag
copiadoras electrostatogréficas comercislmente obtenibles,
Un problema asociado con muchos tipos de sistemas de reveld
do, que se uéan para refelar una imagen sobre una superfi-
cie para.formecidén de imégenes que se encuentra en movi-
miento, por ejemplo el tambor xerogrifico &e unsa copiaﬂora,
es el de mantener el alineamiento entre el sistema de reve-
lado y el tambor xerogréfico, En las Patentes de E.U,A, N2
34721,209 a Szostak y otros y N2 3,671,119 a Engel y otros,
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. dondez en un extremo de un tambor, puede estar fuera de fa

Be describen sistemas de revelado en cascada en los que por
medio de cursores fijos a la cubierta, due montan sobre la
superficie del tambor, se separan entre sf la cubierta y el
tambor, En la Patente de E,U,A, N2 5011474 de Ulrich, se
describe un aparato xerogréfico de revelado por electrodo,
en el que el electrodo estd separado de un elemento pera
formacién de imégenes semejantes a un tembor, por medio de
cursores que montan sobre la superficie del tambor. En la
solicitud de Patente en E.U.A., N2 de Serie 255.259, presen
tada el 22 de Mayo de 1.972 por Davidson, y cedida al soli
citante de la presente, se describe un sistema de revelado
por escobilla magnética, en el que el rodillo de revelado
estd separado del tambor por medio de un rodillo separador
que esté conectado a la cubiérta del revelador y que monta
sobre el tambor, En cadé uno de estos aparatos se mantiens,
por medio de bursores, un alineamiento cercano con respec-
to a la superficie del tambor,. . |
Sin emﬁargo, los procedimientos amtes cita-
dos no toman en consideracién el oblicuamiento entre la su
perficie para formecién de imlgenes y el elemento de reve-
lado ni tampoco las variaciones de fase por errores en la
redondez del tambof, que son por ejemplo, variaciones en

dicha redondez a lo largo de su longitud. La falta de re-

se rotativa con respecto a la falta de redondez en el otro
extremo.

En la Patente de EoU.As N2 3,628,504 de
Richmond, un aparato de montaje para un aparato de revela=
do de una copiadora electrostética, permite que se varfe

el espaciamiento entre el revelador de escobilla magnética
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¥ el elemento xerogréficamente sensible,‘artravés.dehla an
chura de la escobilla, El aparato inclu&e dosilevas excén-
tricas ajustables independien#emenfe qué'se dirigen hacia
la cubierta del revelador.para ajustar el espacio entre la.
cubierta y el elemento xerogréfidamente sensible, El espa=-
ciamiento se mantiene constante, independientemente de los
cambios dimensionales en las uqidadés de basfidor de la co-
piadora, por medio de un elemento elésticamente cargedo que
apdya en ls cubierta del revelador. Las ensefianzas de esta
Patente deseriben un procedimiento que se podﬁia utilizac
para vencer él'oblicuamiento entre un rodillo de escobilla
magnética, y la superficie del elemento para formacibn de
imégenes.- N

RESUMEN DE LA INVENCION

De acuerdo con ests in#enci6n, s8e provee un
aparato de revéiadb, péré revelar imégénéé sbbre una super-
ficie para formacién de imégenes que se encuentra en movi-
miento, el que incluye por lo menos un elemento para reve-
lado. El elemento se extiende a través de la superficie,
para definir un interespaciamiento de una snchura dasda., El
aparato incluye un dispositivo para mantener una anchura
sustancialmente uniforme de interespaciemiento a través de
la superficie., El dispositivo de mentenimiento incluye a su
vez un dispositivo‘que soporta al elemento de revelado parsg
movimiento hacia y hacia lo lejos de, la superficie, y tam
bién para movimiento de inclinécién con respecto a la mis-
ma superficie,

En uns modalidad preféfida, se soporta un rg
dillo de revelado dentro de una cubierta, y la cubiefta se

soporta'para un movimiento de vaivén de la superficie para
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‘corpora sl aparato de revelado antes mencionado.

formacién de imégen, y pera movimiento de inclinacién con
respecto a 1a misma superficie, Unos dispositivos de curson
conectados a la cublerta, montan contre. freas de no forma-
cidn de imégen de la superficie para formacibn de imbgenes,
y se proveen dispositivos de empuje para empujar a‘la cu~-
bierta contra la superficie formadora de imfgen, para mantg)
ner constante el interespaciamiento.

- E1 aparato de esta invencibn reduce o elimi-
na suatancialmeﬁte los efectos din&micos de las diferencias
en la rédondez gobre el espaciamiento entre el elemento de
revelado y la superficie para formacién de imégenes,

Por lo tanto, es un objeto de esta invencién
proveer un aperato mejorado para revelado.

' . Es un. objeto adicional de esta invencién,
proveer un aparato como el antes mencionado, qﬁé“incluye
dispositivos para mantener sustanc;almente constante el in-
terespaciamiento entre un elemento de revelado y une. super
ficie para formacién\de imégen, sin importar las variacio-
nes de oblicuamiento o de salida de fase por diferencia de
redondez. |

Es un objeto adicional de esta invencién,

proveer‘una‘m&quina reproductora electrostatogrifica que ip

Estos y otros objetos, se harén mis aparen-
tes a partir'de la siguiente descripeibn y de los dibujos.
BREVE DESCRIPCION DE I.OS DIBUJOS

La Figura 1 es una representacién esquemé-
tica de una méquina reproductora de acuerdo con la presente
invencidén, que incluye el aparato para revelado de esta in

vencién, en seccidén transversal parcials
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. en esta solicitud, a la modalidad o modalidades particula-

Ia Figura 2 es una vista frontal, en seccién
transversal parcial, del aperato para revelado de eéta in-
vencibn, . .

La Figura 3 es una vista lateral de un apars
to para revelado de acuerdo con esta invencién,

La Figura 4 es una vista en planta superior
del aparsto para revelado de acuerdo con esta invencidn.

- La Figura 5 es una vista en perspectiva de
un sparato para revelado de acuerdo con otra modalidad de
esta invencién, . -

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS

Haciendo ghora referercia a la Figura 2, se
muestra en la misma, a modo de ejemplo, una méquina xero-
gréfica reproductora automitica 16 que incorp&ra el aparatog
de revelado de escobilla magnética 11 de la presente inven-
cibn. La méqplna reproductara 10 representada en la Flgu-
ra 1, ilustra los varios componentes utlllzados en la mis~-
ma para producir copias g partir de un orlglna1° Aunque el
aparato de revelado por escobllla magnétlca 11l de la pre~
sente invencidn esté particularmente bien adaptado para
usarse en la méquina xeroéréfica reproductors automética
10, seré évidente, a partir de la siguiente descripeién,
que estéd igualmente bien adaptado para usarse en una amplié
variedad de sistemas de procesamiento incluyendo otros sig

temas electrostatogréficos. No se le limita particulrﬁente

res aquf mostradas,
La mlquina reproductora 10 ilustrads en la
Figura 2, emplea un elemento registrador de imagen 12 seme

Jante a un tambor, cuya periferia exterior est& recubierta
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de un material fotoconductor adecuado 13, Un tipo de mate=- |
rial fotoconductor adecuado, se revela en la Patente de
E,U.A. N2 2,970,906, concedida a Bixby en 1l.961. El tambor
12 esté apropiadamente montado pars rotacién en un basti-
dor de méquina, (no mostrado) por medio de una flecha 14 y
gira en la direccidn indicada por la flechs 15, para llevar
la superficie portadora de imégen del mismo a través de ung
pluralidad de estaciones de procesamiento xerogréfico. Se
proveen dispositivos de impulsién M adecuados, para energi
zar y coordinar el movimiento de los varios componentes cod
perantes de la mfquina, por medio de los cua1e$ se registrd
una reproduccibén fehaciente de la informascibn de entrada dd
escena original, sobre una hoja de material para soporte fj
nal -16, por ejemplo de papei,~o gimilar,

La préctica de la xerograffa es bien conoci
da en el arte y es el tema de numerosas Patentes y~Textos!
incluyendo "Electrophotography" por'Sch;fert, publicada en
1.965, y "Xerography and Related Processes" por Dessauser
and Clark, publicada en 1,965,

Lasg varias estaciones de procesamiento para
producir una copia & partir de un original, se representan
aquf en la Figura 2, por los blogues A & E, Inicialmente,
el tembor 12 mueve la superficie fotoconductora 13 a tra-
vés de una estacibn de cargado-A. En la estacibn de caréa—
do A, se impone uniformemente sobre la supegficie fotocon~-
ductora 13, una carga electrostitica, en preparacién para
la formacibn de imégen. La carga se puede proveer por me-—
dio de un dispositivo generador de corona del tipo descri~-
to en la Patente de E,U.A. N2 2,836,725, otorgada a Vyver-
berg en 1,958, .
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" eribe una estacidn para regelado adecuada, Esa Patente des

la superficie fotoconductora 13, en contacto con la hoja 16

Posteriormente, se hace girar ei tambor 12
a la estacibén de exposicibén B en la que se eprne la super-
ficie fotoconductora 13, cargada a una imdgen luminosa de
la informacién original de entrada de escena, por lo que lg
carga se disipa selectlvamente en las regiones expuestas a
la luz, para registrar la escena original de entrads en fox
ma de una imfgen electrosthtica latente, Un sistema adecua-
do de exposicibn, puede ser uno del tipo deserito en la Pa
tente de E.U.As N2 3,832+057, concedida a Shogren en 1,974,
Despubs de la exposicién, el tambor 12 gira la imégen elec
trostética latente registrada sobre la superficie fotocon-
ductora 12, hacia la estacién de revelado C de acuerdo con |
esta inveqcién, en la que se aplica una mezcla convencional
de revelador a la supérficie fotoconductora 13 del tambor
12, haciendo v1sible la imégen latente. En la Patente de
E.U A, N2 3, 7073974 concedlda 8 Reichart en 1,973, se deg

eribe un sistema de revelado por escobilla magnética que
utiliza una mezcia revelad%:a magnetizable qué contiene
grénulos portadores ferromégnéticos ¥y un colorante de tong
lizador, La mezcla reveladora se trae a través de un campo
de flujo direcclonal rara formar una escobilla con la mig-
ma, La imégen electrostétief latente registrads sobre 1a |

superficie fotoconductora 13, se revela llevando la escob1

1la de mezcla reveladors a contacto con aquélla,

%

~ Posteriormente se describirén detalles adi-
cionales del aperato que comprende la eatacibn de revelado
C, ﬁor referencia especifica a la presente invencibn,

Se lleva entonces la imégen revelads sobre
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,Apolvo tonalizador al material de soporte final 16, invaria

de material de soporte final, dentro de ﬁna estacién de
transferencia D, y la imfgen de tonalizador se transfiere
desde ia superficie fotoconductora 13 sl lado en contacto
de la hoja de soporte final 16, El material de soporte fi-
nal puede ser papel, plés%ido,‘etc., segln se desee,
Después de que se ha transferido ls imégen
de tonalizador a la hoja de material de soporte final 16,
ge hace avenzar la hoja con la imégen hacia un fusionador
adecuado 17 que fusiona sobre la hoja la imégen de polvo
transferida a 1a.misma. Un tipo de fusionador adecuado, se
describe en la Patente de E,U.A, N@ 2,701.765, concedida a
Co@iéhini Y otfos en 1.955. Despubs del fusionamiento, se
hgée avanzar la hoja 16 hacia un dispositivo de salida ade
qﬁado.- o

/
Aunque se transfiere una preponderancia del

blemente permanece algo de tonalizador residual sobre la
superficie fotoconductora 13 después de la transferencia de
la imégen de polvo tonalizador hacia el material de soporte
final, Las particﬁlas residuales de tonslizador que permang
cen sobre la superficie'fotoconductora 13 después de la opg
racién de transferencia, se eliminan del tambor 12 al mo-
verse 8ste a través de una estacidén de limpieza E, Las par-
ticulas de tonalizador se pueden limpiar mecénicamente de
la superficie fotoconductora 13 por medio de cualquier dig
positivn convencional, por ejemplo, por medio de una cuchi
ila seglin se establece en la Patente de E.,U.A. N2 3,740,789
conceéida a Ticknor en 1.973%.

Se cree qué la descripeidén anterior es sufi

ciente para los propSsitos de la presente solicitud de
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ilustrar la operacidn general de una méquina reproductora

xerogréfica automitica 10 que puede incluir el aparato de

revelaﬁo p&r escobilla magnética 11 de acuerdo con la pre-—
sente invencibn, , '

. Haciendo aﬁora referencia a las Figuras 1-4,
el aparato para revelado 1l incluye una porcién de almace-
namiento o sumidero 20; en una cubierta 21, para almacenar
el material pevelador. La parte superior de la cubierta in
éluye una abertura 22 con un suministrador de tonalizador
2% dispuesto sobre la misma, El suministrador de tonaliza-
dor éuministra peribdicamente fonalizador dentro de la cu-
bierta, de una manera similar a la ensefiada en la FPatente
de E.U.As N2 3.608.792, |

/' El aparato para revelado 1l incluye rodi-

:éllos de escobilla magnética 24 y 25, El rodillo 24 aplica-

dor de escobilla"magnética incluye un elemento de soporte
rotativamente montado en forma de un casco o manguito-ci-
lf{ndrico 26, y un imén permenente estacionario 27 suspendi
do dentro del manguito. El-cémpo magnético del imén:esté
orientado de manera que forme una estructura semejante a eg
cobilla a partir de la mezcla de revelador., EL rodillo apli
cador 24 estd sumergido en el sumidero 20 de material reve-
lador que contiene las particulas portadoras ferromggnéti-
cas-y el colorante de tonalizador. Ia mezcla de revelador
se fecoge por la superficie exterior de soporte del rodi-
llo 24 por medio de un campo magnético de captacién genera
do por el imén estacionario 28 suspendido dentro del man-

guito 26, y se forma como una estructura semejante a esco-~

-billa, para splicacidn a ia superficie fotoconductora 13,

para el revelado de la imfgen electrostética latente pre-




10

18

20

30

‘sentads al mismo, Aunque solamente se muestra un rodillo

aplicador 24, se puede emplear, seglin se desee, cualquier
niimero de rodillos aplicadores,

Ia rotacién continuada del rodillo a través
de la zona de revelado, lleva a la escobilla magnética deg
tro del campo de un rodillo 25 de levantamiento de escobi-
1la megnética, E1 rodillo de levantamiento 25 atrae a la
mezcla reveladora desde el rodillo aplicador de escobilla
magnética, 24, y lo lleva hacia arriba pera depositarlo so
bre una deslizadera 29 desde la cual fluye hacia dentro de

un mezclador cruzador 30 para retornar al sumidero 20, El

.rodillo de levantamiento 25, es también un rodillo de esco

billa magnética y conprende un manguito cilfndrico no nag-

nétlco 31 soportado rotativamente en la cubierta 21 ¥y un

Jimén permanente fijo 32 soportado en una posicién estacio=

" naria dentro del manguito, También es posible, de acuerdo

con esta invencién, epplear.cualqﬁief nfimero désea&o de :g‘
dillos de 1evantamienfo 25,

' La experiencia ha demostrado que es impor-
tante, en los sistemas de revelado por escobilla magnéti-
ca, el espaciamiento entre la superficie 13 para formecién
de imégenes, y el rodillo aplicador 24, Ia efectividad del
campo magnético depende directamente del espaciamiento en~
tre la superficie para formacién de imigenes, y el aplica-
dor de rodillo. Es unae prictica comlin polarizar eléctrica-
mente el rodillo eplicador 24, para érear un campo eléctri
co que tiende a suprimir el revelado de fondo. Esto aumen=
ta adicionalmente la sensibilidad del sistema para cuagl-
quier cambio en el interespaciamiento entre la superficie

para formacibén de imégenes y el rodillo aplicador.
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_ficie para formacién de imégenes 13, el elemento para reve-

; lado 24 se puede desallnear con respecto a la superficie

Deberé ser aparente para los expertos en el
arte, que al fabricar miquinas del tipo descrito antesi se
encuentra considerable dificultad pars mantener el’ allnea-
miento entre el rodillo de revelado 24 y la superflcie para
formacibén de imfgenes 13, debido a la acumulacién de las to
leranciss de las varias partes del aparato 11, Afdn cuando
la tolerancia para cada una de las rrtes del aparato para
revelado pueda ser bastante baja, la gama de tolerancia acy
mulative para.todo el aparato, después del ensamble, se ele|
va debido a la acumulacién de tolerancias, Esto se traduce
en difiéultades para la fabricacién de la mlquina y en el
,ajuste del sistema para revelado eh la méquina 11, Por lo
anterlor, se ha encontrago que cuando se monta el sistema

de revelado 1l en la miquina 10 adyacentemente 8 la super-

para formacién de imigen. Por eaemplq, se puede oblicuar
con respecto a la superficie de formacibn de imégen 13, de
manera que el elemento para revelado 24 esté més cercano a
un lado de la superficie de formacidn de imfgen que al otrd.
Pars, un sistema de revelado por escobilla magnética, esfo
produciré densidades no uniformes impresas en la copia re-
sultanfeg La oblicuacidén entre el elemento de revelado 24
Y la superficie para formacibn de imégen 13, puede resultay -
del desalineamiento entre el elemento Pera revelado y la
superficie para formecién de imégen y/o debido a la falta
de redondez de la superficie para formacifn de imégen;

| La falta de redondez sée puede definir como
movimiento de la superficie para formacidn de imdgen 13, er

la zona de revelado, en una direccién normal a la superfi-
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. to apreciable del costo.de fabricacidn, y no representa un

cie de formacidén de imégen, Po; ejemplo, si el elemento pa-
ra revelado 24 se sostuviera en una posicibn estéfica,ﬁla
superficie pera formacidén de imAgen 13 se moveria acercén-
dose y alejéndose del elemento para ieVelado, dependiendo
del grado de falte de redahdez. Esta situacién generalmen-
té se presenta en el caso de superficies para formacién de
imfgen 13 que se mueven alrededor de un eje de rotacidn,
por ejemplo una superficie para formacidn de imégen del ti-
-po de banda o cinta soportada alrededor de una polea © tam
bor 12, La falta de redondez ocurre debido a variaciones
circﬁnféréncialmente distribuidas en el radio de la superfi]
cigféxterior de la polea o tambor, .
/f La falta de redondez del tambor se puede re

9ﬁcir significativamente usando métodos de maquinado extre

.madamente precisos. Sin embargo, esto resulta en un aumen-

enfoque comercialmenye viable, Por lo ﬁénto, es nécesario,
de acuerdo con la presente invencibn, tenef en cuenta la
falta de redondez del tambor en el disefio de otros siste-
masg tales como el sistema para reveladb 11,

Tos dispositivos del arte anterior como los
descritos en los antecedentes de la invencién de esta soli
citud, ée han relacionado por sf mismos principalmente con
la compensacibén de¢ la redondez de naturaleza circunferen-
cialrsolamepte, Se ha encontrado, de acuerdo con la presen
te invencibn, que la falta de redondez a lo largo de la
longitud de la superficie curvada para formacién de imégen
puede.estar fuera de fasé. Con esto se quiere expresar que
la falta de redondez en uno de los extremos del tambor, se

encuentra fuera de fase rotativa con respecto a la falta
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4o, alrededor del eje del tambor, en relacién con el eje

/ dez de la supenflcle para formacibn de 1mégen°

de redondez en el extremo opuesto, Por ejemplo, si debido
a la falta de redondez, el tambor tiene seccibn transver-
sal eliptlca, entonces el eje mayor de esta seccién trang-

versal eliptlca en uno de,los extremos, puede estar gira-

mayor de la seccién transversal elfptica del otro de los ex
tremos, ! 7

* lLas variaciones de fase en la redondez, re-
sultan en una forma dinémica de oblicuamiento entre la su~
perficie para formacibn de imégen 13 y el elemento para re
velado é4, en la que la direccién de oblicuemiento cambia
.al,éirar ei tambor, Por‘lo tantq, ei oblicuamiento puede

ser causado por la faltg de alineamiento entre la superfi-

ie para formacién de imfgen y el elemento pars revelado,, .f 8

I 4 tamblén por las varlaclones de fase en la falta de redon

Se ha encontrado, de acuerdo con esta in--
vencibn, que las soluciones del arte anterlor al problema
de la falta de redondez del tambor, no se han tomado en
cuenta para el problems de oblicuamleﬂ%éﬁque se acaba de -
descrlblr, Y en partlcular, el oblicuamiento debido a las
varlaclones de fase por falta de redondez, tampocoo

De acuerdo con esta invencibn, el elemento

para revelado 24 se soporta de una manera que permite al

mismo moverse acercindose y alejéndose de la superficie pa)|

ra formaci6n.de imégen 13, y también oblicuarse con respec
to a dicha superficie para formacién de imégen, durante la
operacién dinémica, es decir, durante el movimiento rela-

tivo de la superficie para formacidn de imégen y el elemen

to para revelado,

——
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De esta manera, no solamente se compensan
las variaciones en la falta de redondez del tambor, sino
también el oblicuamiento debido a las variaciones de fase

por falta de redondez y por desalinéamientoo Esto Qermité

un control mas cercano del alineamiento entre el elemento

para revelado 24 y la superficie para formacibén de imégen
13, y reduce sustancialmente el impacto de 1a_acumu1aci6n
de las tolergncias.

_ Haciendo ahora referencia a las Figuras 1 a
4, se describiré una modalidad preferida de acuerdo con 1la
preé%nte invencibn, Como se muestra en las Figuras 3 y 4,
,la cubierta para revelado 21 esté soportada por medio de
t;es pernos 40 y 41, Un,perno 40 se extiende hacia afuera
Aesde cada uno de los lados 42 J 43 de la cublerta de re~=

/veladoo Un tercer perno 41 se localiza centralmente en la

cubierta, y se extiende hacis afuers desde la pared poste=-

‘rior 44 de la misma.'pada uno de 1os'pefhos 40 y 41 monta

sobre elementos de soporte estacionarios 45 y 45', Por lo

-t

tanfo, la cubierta 21 estd soportada para movimiento en
véivén a ﬁartir de la superficie 13 del elémento para foxr
macibfn de imégen 12, y también se puede oblicuar o pivo-
tar con respecto a esa superficie, esto es, conrrespécto
al eje.de rotacidén del tambor,

.Con-objeto de espaciar la cubierta 21 y,
por lo tanto, el elemento de revelado o rodillo de escobi-
1la magnética 25, de la superficie 13 del elemento para
formgci&n de imégen 12, se proveen elementos cursores 46
del tipo de zapabta, Las zapatas 46 se ‘soportan por los la
dos 42 y 43 de la cubierta 21 y montan haciendo contacto

con los extremos de la superiicie 13 de la superficie pera
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- empuje, de plamo inclinado 48, como se muestra. Refirifn-

!

.una superficie de retén de manera que el elemento 48 se

50 se extiende verticalmente y el planc inclinado 49 esté

de la méquina (no mostrado); El resorte 47 esté localizado

‘a la_méquina, Cuando se hace girar 902 al elemento de em~

s B
B e N -
Re srreere g

LA ki

formacién de imégen, fuera del'campo de la imégen,
Los elementos cursores de tipo de zapat& 46,
se empuaan contra la superficie del elemento para forma-

cibn de imégen por medio Ade un resorte 47 ¥ un elemento de

dose a la Figura 3, se soporta alredédOr de un poste 50 wn
elemento de empuje 48 que tiene una porcién 49 de plano in
clinado, Una disposicién de cufia y ranura (no mostrada),
evita que el elemento 48 pivote alrededor del poste. Se
asegura al poste una tuerca de hojalatero u otro dispositi

vo adecuado debajo del slemento de empuje, para proveer
pueda levantar fuera de,contacto con la cubierta, El poste

1nclinado con respecto @l poste vertlcal. El poste 50 se

soporta rotativamente en un soporte 52 sujeto al bastidor

alrededor del poste 50 y se extiende entre el sopbrte 52y
el elemento de cubierta 48, para proveer la fuerza necesa~
rie sobre el elemento de empuje para uréir a las zapatas
46 goportadas por la cubierta, contra el tambor,

El poste 50. incluye una poreibn de- forma de
L 53 que permite al operaddr levantar al elemento de empu
Jje 48 fuera de contacto coﬁ la pared posterior 44 de la cu
bierta, y hacerlo girar a §6° de la posicibn mostrada, con

objeto de permitir la remocl6n de la cubierta con respecto

puje 48 despubs de que se libera el poste, deja de estar

en contacto con la cubierta 21.

En su posicibén operativa, la porcién incli-
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cibn, Adémés, la cubierta 21 puede moverse en vaivén & par

ﬁe 55. Se asegurs untsoporté 64 al lado 42 0 8l 4% de la

fcubierta del revelador, para recibir en conexibn atornilla

17 -

nada 49 del elemento de empuje 48 urge a la cubierta con~
tra el tambor. El elemento de empuje es libre de pivotar
con el poste y, por lo tanto, la cubierta continfia empuja-

da contra el tambor, afin cuando pivbta'debido 8 oblicua~

tir de la superficie del tambor, sin perder el empuje elés
tico, debido a que la porcibn de plano inclinado 49 perma~
nece en contacto con dicha cubierte.

Las zapatas 46 se soportan en lados opues-
tos de la cubierta 21 por medio de una palanca de plvota-
miento que pivota alrededor del perno 61, El extremo libre
,de la palanca incluye una porcidn de aleta 62 que tiene un

agudero a través del cual se hace pasar un tornillo de ajug

da al tornillo de ajuste 63. Se interpone un resorte 65 al
rededor del tornillo;eﬁtre el soporée 6l ¥y la aleta 62, E1
tornillo de ajuste 63 porporcions un dispositivo para ajus
tar la posicibén de la zapata 46 con relacién al rodillo del|
revelado 25, Como se muestra en la Figurs 2, las zapatas
46 se soportan pivotadamente alrededor de pernos P monta-
dos en la palanca 60,

Durante la fabricacibén, se puede compensar
cualquier acumulacién de tolerancias en el sistema de reve
lado, por medio del ajuste 63 de las posiciones de las za=-
patés a cada lado de la cubierta, Esto se hace generalmen-
te contra un tambor fijo en un utillaje de fabricacién.
Después de que ge ha realizado este gjuste, el interespa~
ciamiento entre la superficie 13 contra la cual montan las

zapatas 46 y el rodillo de revelado 25, ser& sustancialmen
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&e tipo de gzapata, Preferiblemente, se forman de un mate-
frial que sea tanto resisténte el desgaste, como de bajo cod

‘ficiente de friceidn, por éjemplo el Delrin AF, que cousis

~-18.

te constante a través del largo axial del rodillo de reve-
lado,
' | Se ha encontrado deseable aislar eléctrica-
mente la cubierta de revelador 21 cdn respecto al bastidor
de la mAquina, de manera'éue se pueda polarizar eléctrica-
mente durante la operacidn. Por lo tanto, preferiblemente
los elemeﬁtos de soporte 45 y 55!, asi como el elemento de
empuje 48, se forman de un material deseado, electricamen-
te aislante. El uso de Delrin AF, para el eleme;to de cu~
bierta 48, provee una superflcle 49 de baja fricecidn y re-
31stente al desgaste, 7

Los elemgnﬁos cursores 46 de acuerdo con es

ta invencién, se han descylto hasta aquf como dispositivos

[

te de una resina de acetal con 20% de fibras de Teflon (peo
litetrafluoretileno), sin embargo, se puede usar cualquier
material que se desee, Por ; ejemplo, se pueden emplear ro-
dillos u otros tipos de cursores en lugar de usar zapatas
estacionarias,

La cubierta se puede oblicuar en direccidn
vertical por medio de un tornillo de fijacidn 70’querse
ajusta para fijar la alturé del elemento de soporte 451,
El elemento de soporte se mantiene en contacto deslizante
con el elemento internamente roscado 71, y el tornillo de
fijaqién 70 provee una superficie ajustable de retén para
dicho elemento de soporte 45?7,

Se ha encontrado en la préctica, para una

méquina comercialmente obtenible, que la méxima falte de
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.do en la préctica que un mando convencional de engranes,

! - . .
~ manecer engranado en buen acoplamiento de impulsién, afin

;con un movimiento de la cubierta de 0,508 mm. (0,020"),

Figuras 1 a 4, esté adaptado para mbvefse esenciaimente en

 adicional de esta invenciém, la cubierta se puede articu-

redondez en una posicibn dada del tambor, es generalmente
de menos de cerca de 0,254 mm, (0,010"). La méxima falta
de redondez de lado a lado debida a variaciones de fase
porrfalta de redondez podria esperarse, por lo an@erior,
que fuera para esta méquiﬁa'de menos de 0,508 mm, (0,020")]
El sistema articulado para revelado de la invencibn, es cor
pletamente capaz de compensar estas variacioﬁes.

Ya que la cubierta 21 flora contra el tam-
bor, el sistéma de impulsién debe ser capaz de absorber el
movimiento de la misma, Cualquier mamdo convencional flexi

ble se puede utilizar para este propdsito, Se ha encontra-

8§;Ptiene una gama de tqQlerancia suficiente para poder per

El sparato para revelado 1l mostrado en las

un blano, a saber, el plano horizontal, y por lo tanto,
puede contrarester la falte de redondez y la oblicuacidn
en el plemno horizontal. También puede haber oblicuacién en
tre el elemento para formacién de imfgen 13 y el elemento

pera revelado 25 en gentido vertical, Como una extensién

lar completamente en el sentido de que sea capaz de mover=
se en vaivén a pa:tir de la superficie para formacién de
imfgen; tener una componente de oblicuacibén en un primer
pleno sustancialmente horizontal con respecto a la super-
ficié para formacidn de imégen,ry tener una componente de
oblicuacién en un segundo y diferente plano (sustancial-

mente vertical) con respecto a la superficie para forma-

=
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cién de imfgen, compensando de esa manera la oblicuscidn
tanto horizontal como verticals

En la modalidad ejemplar de la Figura 5, se
montan contra el tambor 12 dos juegos de ;uedas cursoras
100, Las dos ruedas cursoras estén espaciadas circunferen
cialmente alrededor de cada exﬁremo de la superficie del
tembor 13*, estando asegurada cada una de las ruedas 100
en cada lado a la cubierta 21? de cualquier manera desea-
da. Por ejemplo, se pueds emplear un sistema similar al
descrlto con respecto a las Figuras 1 a 4,

Sin embargo, el elemento clave de este di-

'sefio, es la provisibn de una disposicién de soporte de bo-

la ¥ casquillo 101 y 102 respectivamente, asegurada cen~

/trelmente sobre la pared posterior 44° del aparato de reve

!{lado 117, La bola 101 se asegura a 1a cublerta 21? por me-

dio de un eje 103, El elemento de casqulllo 102 que recibe
a la bola se soporta en contacto deslizante por un soporte
104 zsegurado al bastidor de la mgquina (no mostrado), El
elemento de casquillo 102 se empuja elésticamenfe por me-
dio de un resorte 105 soportado entre el éoporte 104 y el
elemento 102, Esto hace que el casquillo empuje a la cu~-
bierta 21? contra la superficie 1% del tembor, de manera
que dicha cubierta siga a la superficie del tambor,

Esta disposicién permite que la cubierta
oblicle tamto vertical como horizontalmente, y le permite
moverse en vaivén a partir del tambéro

Se prefende que las patentes y textos a lps

que se ha hecho referencia especificamente en esta solici-

tud, se incorporen como referencia a la misma,

Es aparente que se harprovisto un aparato




10

18

.20

28

30

- 21— No 442,152

de acuerdo con esta invencibén, un revelador articulado y

-una mAquina reproductora que incluye ai aparato de revela-

do, que satisfacen completamente los objetos, medios y ven
tajas anteriormente establecidos. Aunque esta invencibn se
ha descrito en conjunto éon modalidades especificas de la
misma, es evidente que serén aparentes a los expertos en
la técnica muchas alternativas, modificaciones y variacio-
nes, a la vista de la descripcibn anterior, De acuerdo con
lo anterior, se intenta abarcar todas las dichas alterna-
tivas modificaciones y variaciones, que se encuentren den-
tro del espiritu y amplio alcance de las reivindicaciones.

' En resumeh, la Patente de Invencidn que se
solicita, deber& recaer,sobre. las siguientes

. RETVINDICACIONES

1o Un aparsto mejorado para revelado, para

revelar imégenes sobre una superficie ﬁara formacidn de

imégenes que se encuentra en movimiento, inclgyendo dicho
aparato por lo menos un elemento para revelado que se ex-—
tiende a través de la superficie pafa formaclén de imégened
para definir un iﬁterespaciamiento entre la superficie y
el elemento, caracterizado porque el aparato incluye, adi
cionalmente: un dispositivo para mantener sustancialmente
constante dicho interespaciamiento, incluyendo & su vez el
dispositivo de mantenimiento un dispositivo para soportar
al elemento para revelado para movimiento en vaivén a par-
tir de dicha superficie para formacibn de imégenes, inclu-
yendo también el dispositivo de soporte un dispositivo pa-
ra soportar al elemento para movimiento dé oblicuacién con
respecto a la superficie para formacidn de imégenes, por

lo que el dispositivo de mantenimiento esté adaptado para
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compensar la falta de redondez de dicha superficie para
formacibén de imégenes y lés variaciones de lado a lado en
dicha redondez.,

2. Un aparato mejorado 'seglin la reivindica
cién 1, en el que el aparato para revelado comprende un
aparato para revelado por escobilla magnética y en el que
el elemento para revelado comprende un rodillo para revela
do por escobilla magnética, ‘

3. Un aparato mejorado segﬁﬁ la reivindica
cibn 2, en el que el rodillo esté soportado rotativamente
en una cubierta, y en ?l que el dispositivo de soporte so-~
porta a. la cubierta para el movimiento en vaivén a partir
de la suﬁerficie para formacidn de imégen y para el mencio
nado movimiento de oblicuacibén con respecto a la superfi-
cie formadora.de imégéﬁ,;y en el que'eiidiSPOSitivo de man
tenimiento incluye adéméé dispositivos de cursor conecta-
dos a la cubierta, haciendo contacto estos dispositivos de
cursor con la superficie para formaci6ﬁ de imigen que se
encuentra en movimiento, para separar la cubierta y el ro-
dillo de 1la superfioie para formacibn &e imégen, para defi
nir el mencionado interespaciamiento, j dispositivos para
empujer la cubierta de modo que los dispositivos de cursor|-
hagan contacto con la superficie para formacidén de imAgen.

7 4, Un aparato mejorado segfin la reivindica
cién 3, en el que la superficie para formacién de imégen -
comprende una superficie exterior cilindrica de un elemen
to semejante a tambor,

5 Un aparato méjorado segln la reivindica
cibén 1, en el que el dispositivo para soportar al elemento

para movimiento de oblicuaeidnm, incluye dispositivos para
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soportar al elemento paré revelado para oblicuacidn con

respecto a dicha superficie en un primer plano, y dispo-
sitivos para soportar al elemento para revelado para mo-
vimiento de oblicuacidén con respecto é:la misma superfi-
cie en un segundo plano diferente, por lo que el aparato
estd completamente articulado.

6. Un aparato mejorado segin la reivindi-
cacidén 1, en el que el dispositivo para soportar él ele-
mento para movimiento de oblicuacidn, incluye un disposi-
tivo de bola y casquillo conectado entre la cubierta y un
elemento estacionario de soporte.

7. Se reivindica por Gltimo como objeto
sobre el que ha de recaer la” Patente de Invencibén que
se solicita: UN APAﬁATO MEJORADO PARA REVELADO;

Todo conforme quéda descrito y reivindi-
cado en la presente memoria descriptiva que consta de

1

veintitres piginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.
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